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(57) Die Erfindung betrifft ein Reflektorsystem far Verfolgungsscheinwerfer mit hohet
Abbildungsgite und hohem Leuchtenwirkungsgrad. Ziel und Aufgabe der Erfindung ist die
Schaffung emnes einfach herstellbaren Reflektorsystems zum Einsatz als Verfolgungsscheinwerfer
ErfindungsgemaBl wird die Aufgabe dadurch gelost, daf Haupt- und Hilfsreflektor, die selbstandige
Brennpunkte besitzen, kugelformig ausgebildet sind und derart kombiniert sind, daB die
Krummungsradien der beiden Reflektoren im Verhéltnis zur Brennweite der Beleuchtungsebene

eine halbe bis doppelte Lange besitzen. Fig.1

7 Seiten



(19) DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK

k: ¥ Wirtschaftspatent

/ W] Erteitt gomael § 5 Absatz 1 des Aenderungsgesetzes
¥ zum Patentgesetz '

|
|
|
|
|

AMT FUER ERFINDUNGS- UND PATENTWESEN

PATENTSCHRIFT
203 363

3(51) F21M 3/16

ISSN  0433-6461 (11)

Int.Cl3

In der vom Anmelder eingereichten Fassung veroetientiicht

21} WP F 21 M/ 2365 463 (22) 04.01.82

(44) 19.1083

-1 siehe

72) :
1720 GOERKE. REINHARD,DIPL.-ING.;KROEBER, ROBERT-RALPH DIPL.-PHYS.;DD:

1731 siehe (72)
i74) KOMBINAT VEB NA

RVA “ROSA LUXEMBURG" BFSL 1017 BERLIN EHRENBERGSTR. 11.14

(54)  REFLEKTORSYSTEM FUER VERFOLGUNGSSCHEINWERFER

(57) Die Erfindung betrifft ein Refl

Abbildungsgute und hohem Leuchtenwirkungsgrad. Ziel un
rstellbaren Reflektorsystems zum Einsatz als Verfolgungsscheinwerfer

@ Haupt- und Hilfsreflektor, die selbstandige

If6rmig ausgebildet sind und derart kombiniert sind. dafl die
im Verhaltnis zur Brennweite der Beleuchtungsebene

Schaffung emnes einfach he

ErfindungsgemaR wird die Aufgabe dadurch gelost, da

Brennpunkte besitzen, kuge
Krummungsradien der beiden Reflektoren
eine halbe bis doppelte Lange besitzen. Fig.1

Zur PS Nr. .2@3 363 .

ektorsystem flr Verfolgungsscheinwerfer mit hoher

d Aufgabe der Erfindung ist die

ist eine Zweitschrift erschienen.
(Tellweise bestdtigt gem. § 18 Abs.1 d. And.Ges.z.Pat.Ges.)

7 Seiten



236546 3

Titel der Erfindung

“Reflektorsystem fiir Verfolgungsscheinwerfer

Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Reflektorsystem zur Erhohung des
Leuchtenwirkungsgrades vorzugsweise zum Einsatz als Verfol-

gungsscheinwerfer.
Charakterisierung der bekannten technischen LOsungen

Es sind Reflektorsysteme zur Erhéhung des Leuchtenwirkungs-
grades bei Verfolgungsscheinwerfern bekannt. In einem Pro-
spekt der Fa. Reiche & Vogel, B. Deltschaft, Berlin (West),
"Ellipsenspiegel-LinsenscheinwerFer“ ist in der Abb. 1 und
Abb. 3 das Reflektorsystem der im Prospekt angebotenen Ge-
riite schematisch dargestellt. Die Lampe befindet sich bei
dieser Anordnung im Brennpunkt des elliptischen Hauptreflek-
tors. Um eine groBe Lichtausbeute zu erreichen, wird ein ku-
gelformiger Hilfsreflektor verwendet, der seinerseits das
Licht auf den Ellipsenspiegel lenkt. Im Bereich des zweiten
Brennpunktes befinden sich die abzubildenden Blenden. Diese
werden lber die Abbildungsoptik abgebildet.

L8 * 88143806 |
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urch einen Artikel in der Zeitschrift SMPTE Journal 87 (1978)
0 S. 694 - 699 von J. M. Labrum ist ein um ein Spiegelseg-
ent erweitertes Scheinwerfersystem *Parellipsphere” bekannt.
)yie Lampe befindet sich ebenfalls im Brennpunkt eines ellip-
.ischen Hauptreflektors. Ein sphériScher Hilfsreflektor mit
:iner Lichtaustrittsdffnung und mit dem Brennpunkt des Ellip-
senspiegels zusammenfallenden Mittelpunktes befindet sich vor
fer Lampe. Entsprechend dem Durchmesser der Lichtaustritts-
)ffnung besitzt der Hauptreflektor einen parabelfdrmigen Ab-
schnitt mit dem Brennpunkt im Ellipsenbrennpunkt. Dieser Ab-
schnitt reFlektiert‘einvparalleles Lichtbiindel.

Der Nachteil dieser Reflektorsysteme mit elliptischem Hauptre-
flektor besteht in der Hauptsache darin, daB durch die endli-
che GroBe des leuchtenden Filamentes der Lampe keine exakte
optische Abbildung in der Blendenebene-stattfinden kann. Eine
gleichméBige Au#lguchtung-der Blendenebene und damit eine
gleichméBige LichtstérkeVerteiluhg tiber dem Durchmesser des
Scheinwerfer-Lichtkreises findet nicht statt. Es entsteht ein
hoher Anteil an Streulicht, der einerseits im Tubus verloren
geht bzw. andererseits durch zusdtzliche Ringblenden als sto-
rendes indirektes Nebenlicht ausgeblendet werden mub.

Aus diesem Grund verringert sich der Leuchtenwirkungsgrad.

Ziel der Erfindung

7iel der Erfindung ist es, ein Reflektorsystem fir Verfolgungs-
scheinwerfer zu schaffen, das eine. kostengiinstige und einfache
Herstellung erméglicht und optimale Gebrauchswerteigenschaften

gewdhrleistet.
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Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Reflektorsystem
Fir Verfolgungsscheinwerfer zu schaffen, das durch optische
Abbildung eine homogene Ausleuchtung mit hohem Wirkungsgrad
gewdhrleistet.

.Die Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch geldst, daB das Re-
flektorsystem aus einem sphérischen Hauptreflektor und einem
spharischen Hilfsreflektor besteht, die selbsténdige Brenn-
punkte besitzen und kugelformig ausgebildet sind. Haupt- und
Hilfsreflektor sind so kombiniert, daB die Krimmungsradien
der beiden Reflektoren im Verhdltnis zur Brennweite der Be-
leuchtungslinse eine halbe bis doppelte Lénge besitzen.

Die Mittelpunkte der beiden Reflektoren liegen auf einer op-
tischen Achse. Zwischen dem Haupt- und Hilfsreflektor befin-
det sich mindestens eine Lichtquelle, die mit ihrem Licht-
schwerpunkt in der optischen Achse liegt. Gleichzeitig ist
der sphérische Hilfsreflektor mit einer Lichtaustrittsoff-
nung versehen, die gleich dem freien Durchmesser mindestens
einer Beleuchtungslinse, jedoch grdBer als ihrer Brennweite

ist.
Ausfihrungsbeispiel

Die Erfindung soll nachstehend anhand eines Ausfihrungsbei-
spiels ndher erléutert werden.
Die zugehdérige Zeichnung zeigt:

Fig. 1: die Anordnung des Reflektorsystems mit Licht-
quelle, Linsen und der schematischen Darstel-

lung der Lichtstrahlen.
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semab Fig. 1 besteht das Reflektorsystem aus sich mit ihrer
Jffnung gegeniiberstehenden spharischem Haupt- (3) und Hilfs-
~eflektor (5) hier mit gleicher Brennweite und mit einer op-
tischen Achse (1) liegenden Mittel- und Brennpunkten (4; 6)
nit dem Mittelpunkt (6) innerhalb der doppelten Brennweite vom
Hauptreflektor (3)liegend.

Der Kugelradius des Haupt- und Hilfsreflektors entspricht der
0,5 - 2fachen Lénge der Brennweite der Beleuchtungslinse (7)
vorzugsweise 1,1fach.

Der Lichtschwerpunkt der leuchtenden Flache (6) der Lichtguel-
je (2) befindet sich auf der optischen Achse hier im Brenn-
punkt (6) des Hauptreflektors (3).

von Vorteil ist es, wenn der Durchmesser der ersten brechen-
den Fléche der Beleuchtungslinse bzw. des Beleuchtungslinsen-
systems groBer als die Brennweite der Linse bzw. der Aquiva-
lentbrennweite des Linsensystems ist.

vom Lichtschwerpunkt (4) ergibt sich dann zum freien Durchmes-
ser der ersten brechenden Linsenflache (16) der halbe Uffnungs-
winkel des Kegels von 40° bis-etwa 60° vorzugsweise 46°.
Ein mit groBerem Abstrahlwinkel und vorn reflektierter Licht-
strahl (12) wird vom Hilfsspiegel (5) reflektiert. Der reflek-
tierte Lichtstrahl (13) wird am Hauptreflektor (3) so reflek-
tiert, daB er als Lichtstrahl (14) durch die leuchtende Flé-
che (2) hindurchlauft bzw. tangiert diese und an der Abbildung
als Lichtstrahl (15) in der Eintrittspupille (11) des Objek-
tivs (10) teilnimmt. ,

von Vorteil ist es, wenn sich die Abbildungsebene (10), d. h.
der Blendenort, in der (konstruktiv bedingten) Nahe der Be-

leuchtungslinse (8) befindet.
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Erfindungsanspruch

1)

2)

3)

Reflektorsystem fir Verfolgungsscheinwerfer mit einem sphé-
rischen Haupt- und Hilfsreflektor gekennzeichnet dadurch,
daB der Hauptreflektor und der Hilfsreflektor (3; 5), die
selbsténdige Brennpunkte besitzen, kugelformiy ausgebildet
sind, und derart kombiniert sind, daB die Krimmungsradien
der beiden Reflektoren im Verhéltnis zur Brennweite der Be-
leuchtungslinse (7) eine halbe bis doppelte Lange besitzen.

Reflektorsystem nach Pkt. 1 gekennzeichnet dadurch, da die
Mittelpunkte der beiden Reflektoren (4; 6) auf einer opti-

schen Achse (1) liegen und daB sich mindestens eine Licht-

quelle (2) zwischen den beiden Reflektoren (3; 5) mit ihrem
Lichtschwerpunkt (2) in der optischen Achse befindet.

Reflektorsystem nach Pkt. 1 und 2 gekennzeichnet dadurch,

daB der Hilfsreflektor (5) mit einer Lichtaustrittsoffnung
versehen ist, die gleich dem freien Durchmesser mindestens
einer Beleuchtungslinse (7), jedoch gréBer als ihrer Brenn-

weite ist.

Hierzu 1 Blatt Zeichnung
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Fig. 1
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